Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-99/16/PJ

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania o zamówienie publiczne na:
Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i instalacja wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z działem polowym (SEM) pracujący w trybie wysokiej próżni wraz z oprogramowaniem, umożliwiającym sterowanie mikroskopem oraz zbieranie, zapisywanie i analizę obrazów dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym w pkt 5 oraz montaż w miejscu wskazanym w pkt 5 klimatyzacji o parametrach zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu oraz poprawną i bezawaryjną pracę sprzętu, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu.

Sprzęt musi być dostarczony wraz z niezbędnym do pracy osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym analizę zbieranych danych.

Wymagane minimalne parametry techniczne:
	Lp.
	WYMAGANY PARAMETR / WARUNEK

	I.
	Wymagania szczegółowe dotyczące mikroskopu SEM:

	1.
	Mikroskop powinien być instrumentem najnowszej generacji, sterowanym całkowicie cyfrowo poprzez oprogramowanie (graficzny interfejs użytkownika).

	2.
	Mikroskop powinien być wyposażony w polowe działo elektronowe z emiterem Schottky (termiczna emisja polowa).

	3.
	Zdolność rozdzielcza mikroskopu dla obrazów SE (detekcja elektronów wtórnych):
· nie gorsza niż 1,0 nm przy 15 kV,

· nie gorsza niż 1,3 nm przy 1 kV.

	4.
	Powiększenie obrazów mikroskopowych (dla próbki umieszczonej w eucentrycznej odległości roboczej i w odniesieniu do formatu wyświetlania nie większego niż A6):  

· minimalne powiększenie: co najwyżej 25 x,

· maksymalne powiększenie: co najmniej 1 000 000 x

	5.
	Minimalny zakres energii elektronów przy powierzchni próbki: 100 eV ÷ 30 keV.

	6.
	Przysłona soczewki obiektywu z co najmniej 4-ema wielkościami otworu do wyboru, obsługiwana z zewnątrz kolumny mikroskopu.

	7.
	Maksymalny gwarantowany prąd wiązki elektronowej, mierzony na powierzchni próbki (przy wprowadzonej przysłonie obiektywowej):

· nie mniejszy niż 90 nA przy napięciu przyspieszającym 5 kV,

· nie mniejszy niż 400 nA przy napięciu przyspieszającym 30 kV.

	8.
	Mikroskop powinien być wyposażony w filtr energii elektronów wewnątrz soczewki obiektywu.

	9.
	Mikroskop powinien być wyposażony w układ detekcji elektronów wtórnych SE wewnątrz soczewki obiektywu oraz pozasoczewkowy detektor SE Everhardta-Thornleya.

	10.
	Mikroskop powinien być wyposażony w układ detekcji elektronów wstecznie rozproszonych BSE wewnątrz soczewki obiektywu.

	11.
	Stolik próbek z eucentrycznym pochyłem dla wszystkich odległości roboczych (WD), zmotoryzowany w 5-ciu osiach (X, Y, Z, R, T).

	12.
	Zakresy zmotoryzowanych przesuwów stolika:

· X: co najmniej 50 mm, 

· Y: co najmniej 50 mm, 

· Z: co najmniej 35 mm; 

· obrót 360° bez ograniczeń, 

· pochył: minimalny zakres od -3⁰ do +70°.

	13.
	Komora preparatowa mikroskopu powinna umożliwiać montowanie próbek o średnicy co najmniej:

a)150-180 mm, lub           

b) powyżej 180 mm  
Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ. 

	14.
	Mikroskop powinien być wyposażony w zintegrowaną śluzą próżniową do szybkiego wprowadzania próbek z możliwością wprowadzania próbek o średnicy co najmniej 100 mm i wysokości co najmniej 40mm. Stan otwarcia/zamknięcia śluzy powinien być monitorowany w graficznym interfejsie użytkownika mikroskopu.

	15.
	Automatyczny układ pompowania mikroskopu, wyposażony w miernik próżni Penninga, zapewniający czystą próżnię nie gorszą niż 5x10-4 Pa  (w komorze próbki).

	16.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym w najnowszej dostępnej wersji wraz z nośnikami instalacyjnymi.

Dołączone oprogramowanie umożliwiające sterowanie mikroskopem, obserwację obrazów mikroskopowych, ich obróbkę, zapisywanie (wraz z zestawem parametrów) w formatach TIFF, BMP i JPEG z rozdzielczością nie mniejszą niż 18 megapikseli i w skali szarości co najmniej 16 bitów oraz ich przechowywanie. Oferowane oprogramowanie musi prawidłowo współpracować w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Windows 7 Pro 64 bity.

Monitor zapewniający przegląd wykresów i analiz w  rozdzielczości minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Możliwość umieszczania komentarzy oraz interpretacji wyników badań i przedstawienie ich w formie graficznej z możliwością wyświetlania na monitorze. 

Minimalne parametry monitora:

   - przekątna ekranu nie mniejsza niż 24”

   - rozdzielczość minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku

	17.
	System sterowania mikroskopem powinien umożliwiać wykonywanie następujących funkcji w trybie automatycznym: 

· ustawiania jasności i kontrastu, 

· ustawiania ostrości,

· usuwania astygmatyzmu.

	18.
	Możliwość jednoczesnego wyświetlania na ekranie jednego monitora do 4 różnych obrazów żywych.

	19.
	Możliwość wyświetlania w czasie rzeczywistym obrazu, pochodzącego z bieżącego miksowanych do 4-rech różnych rodzajów żywych sygnałów obrazowych.

	20.
	Mikroskop powinien być wyposażony w panel do manualnego sterowania podstawowymi funkcjami mikroskopu.

	21.
	System mikroskopu powinien być wyposażony w zintegrowany układ tłumienia drgań.

	22.
	Mikroskop powinien być wyposażony w układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym.

	23.
	Mikroskop powinien być wyposażony w zasilacz  awaryjny (UPS), podtrzymujący napięcie całego systemu przez okres zapewniający bezpieczne wyłączenia mikroskopu w przypadku braku zasilania elektrycznego, pracujący w trybie online.

	24.
	Możliwość rozbudowy mikroskopu o układ rentgenowskiego spektrometru z dyspersją energii (EDS).

a) spełnia,  lub 

b)  nie spełnia  
Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ

	II.
	Wymagane szkolenia:

	1.
	Wymagane dwuetapowe szkolenie w obsłudze wszystkich elementów systemu SEM dla co najmniej 2 osób w laboratorium Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym:

1) Pierwszy etap: co najmniej 3 dniowe szkolenie z zakresu podstawowej obsługi systemu SEM, po zakończeniu instalacji,

2) Drugi etap: co najmniej 5 dniowe szkolenie aplikacyjne z zakresu zaawansowanych technik obrazowania SEM. 
Szkolenia muszą być zakończone wystawieniem certyfikatu potwierdzającego ich ukończenie.

	III.
	Wymagania dodatkowe:

	1.
	Cały system SEM powinien być automatycznie zabezpieczony na wypadek awarii zasilania elektrycznego lub wody.

	2.
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sprawdził pomieszczenie (tzn. dokonał pomiarów pola elektromagnetycznego i drgań) w pomieszczeniu przeznaczonym pod instalację systemu SEM (przed złożeniem oferty) – zgodnie z zapisem w pkt 11 rozdz. III SIWZ.

	3.
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził w laboratorium prace adaptacyjne, polegające na instalacji układu klimatyzacji, zapewniającego właściwe warunki pracy mikroskopu SEM.

	4.
	Zamawiający wymaga gwarancja na dostarczony mikroskop SEM wynoszącej minimum 12 miesięcy od daty instalacji i uruchomienia sprzętu i podpisaniu przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

	5.
	Gwarantowany czas życia emitera Schottky’ego:

a)  od 24 do 30 miesięcy,  lub        

b) powyżej 30 miesięcy     
Uwaga: parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert „Gwarantowany czas życia emitera Schottky’ego”, zgodnie z opisem zawartym w rozdz. XIV SIWZ.

	6.
	Zamawiający wymaga, aby system SEM został dostarczony wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim.
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